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0921 Kompensation von Umwelteinfliissen in einem Nanopositionieraufbau

Zur akkuraten Messung der Geometrie von Probenoberflachen ist die Minimierung von externen Stérungen auf das Messsystem von
groller Bedeutung. Der Messvorgang selbst findet nicht instantan statt, sondern innerhalb einer gewissen Messzeit. Wahrend dieser
Messzeit ist eine (unbekannte) Relativbewegung der Probe gegeniliber dem Messsystem oder eine verfalschte Messung der Position
unbedingt zu vermeiden, da so nur eine integrierte Messung liber diese verrutschten Positionen moglich ist.

Eine Anderung der Umgebungstemperatur, -druck und Feuchtigkeit verursacht einen Lingenmessfehler. Bei den drei vorhandenen
Messachsen soll dieser kompensiert werden.

Die Hauptaufgabe ist daher die Integration geeigneter Sensorik konstruktiv als auch softwareseitig in ein bestehendes Simulink
System (dSpace).

Empfohlene Grundkenntnisse (nicht zwingend erforderlich)

. Vorlesungen:

¢ Feinwerktechnik o. TM o. Maschinendyn.

e Fertigungslasermesstech. o. Nanolasermesstech.
J Software:

e MATLAB Simulink (o. SciLab Xcos)

Folgende Aufgaben fallen an:

1. Recherche zu Brechzahleinfluss in Interferometrie
e Aufbau (Nano-) Positionier- & Messmaschinen

. Kompensationsmethoden Unglinstig: der aktuelle Nanopositionieraufbau beriicksichtigt ~ Die neue Umweltsensorbox muss noch
. . den Einfluss der umgebenden Luft nicht. integriert werden.
2. Sensorintegration
¢ SIOS Umweltmesskarte -
e Komb. Sensorbox mit Komm. Gber Umweltserver Eignung als Schwerpunkte
3. Experimentelle Untersuchungen Bachelorarbeit X Messtechn. Untersuchungen X
¢ Vergleich der unkorrigierten und ) )
korrigierten Léngenmessung Masterarbe't KonStruktlon
Hauptseminar X Hardware X
Ausgabedatum 05/21 | Software/ Simulation XX
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